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Abstract (en)
[origin: CN113446243A] The invention relates to a vacuum pump or a vacuum system comprising at least one vacuum pump. An inertial
measurement unit is assigned to the vacuum pump, the inertial measurement unit comprises at least one inertial sensor, and the inertial sensor is
designed to obtain a movement of the vacuum pump and/or an orientation of the vacuum pump, and provide measurement data relating thereto and/
or provide information obtained by evaluating the measurement data.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe oder ein zumindest eine Vakuumpumpe umfassendes Vakuumsystem, wobei der Vakuumpumpe eine
Inertialmesseinheit zugeordnet ist, die zumindest einen Inertialsensor umfasst, der dazu ausgebildet ist, Bewegungen der Vakuumpumpe und/
oder die Orientierung der Vakuumpumpe zu erfassen und diesbezigliche Messdaten und/oder durch Auswerten dieser Messdaten erhaltene
Informationen bereitzustellen.
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